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Zarzgdzanie Jakoiciq

INFORMACIA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiajgcy dziatajac na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo
zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 2019 ze zzm.), przekazuje informacje
z otwarcia ofert w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego
w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1) ustawy Pzp pt. ,Dostawa
urzadzenia do plazmowego czyszczenia podtozy”, ktore odbyto sie w dniu 17.04.2025 r. o
godz. 10:00.

Zamawiajgcy dokonat otwarcia nastepujgcych ofert:

Lp. Nazwa Cena netto
1. PIE Scientific LLC
3209 Whipple Rd., Union City, CA 94587, 36 350,00 USD
USA

Przedmiot zamdwienia bedzie realizowany w ramach projektu: Inwestycja: A2.4.1 Inwestycje w rozbudowe
potencjatu badawczego Krajowego Planu Odbudowy i Zwiekszania Odpornosci, Przedsiewziecie: Centrum
Kompetencji Mikroelektronika i Fotonika, Nr umowy KPOD.01.18-IW.03-0011/23
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